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Коррозионное разрушение керамических материалов под действием агрессивных 
реагентов приводит к полной или частичной потере прочности образцов. Скорость коррозии, с 
одной стороны, зависит от концентрации реагентов, температуры, давления, с другой стороны - 
предопределяется наличием пор, их формой, размером, распределением кристаллической и 
стекловидной фаз в керамических материалах. Известно, что при химическо.м взаимодействии 
минеральных кислот с керамикой происходит растворение и разложение аморфных и 
кристаллических фаз [1].

Целью данной работы бьшо изу'чение кислотоустойчивости керамических образцов в 
зависимости от концентрации применяемой кислоты, времени воздействия.

Объектом нашего исследования являлись образцы, состав массы которых был 
синтезирован ранее на основе системы -  глина-шамот-гранитные отсевы при 1000 °С [2].

Кислотостойкость кера\шческого материала определяли по методике ГОСТ 473.1-81 с 
использованием растворов H2SO4 (94 %, 60 %, 30 %) и различного времени обработки образцов. 
Результаты представлены в таблице.

Таблица
Коррозионная устойчивость образцов при обработке кипящей H2SO4

Концентрация
H2SO4J 0̂

Потери массы (%) за время обработки (ч)
1 2 3 4 5 6

94 97.89 96.37 93.98 94.80 95.13 95.76
60 98.80 98.77 98.42 98.11 97.39 96.32
30 99.42 99.27 98.97 98.79 98.26 98.07

Таким образом выяснено, что наибольшие коррозионные изменения керамических 
материалов вызывает концентрированная серная кислота (94 %). Причем скорость коррозии в 
течение первых трех часов максимальна. Анализ раствора H2SO4 после трехчасовой обработки 
показал, что изменение состава керамики (в расчете на оксиды) составляет: 1,40% Ре20з; 
0,96 % К2О; 0,27 % Na20.
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Надежность интегральных микросхем существенно зависит от пассивных элементов, в 
первую очередь резисторов. Материалы наряду с технологией и оборудованием относятся к 
факторам определяющим прогресс в современной микроэлектронике.

Полимеры широко использзтотся в микроэлектронике в качестве изоляционных 
покрытий, катионитов, фоторезистов и т. д.
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